
コロシューターCFUシリーズ
制御盤腐蝕性ガス除去装置

＜特徴＞
・制御盤内へ設置し、スタンドアロンで腐食ガスを除去
・対応ガス︓硫化⽔素ガス、メチルメルカプタン、亜硫酸ガス
・特殊な吸着剤で腐食性ガス・臭気を除去
・腐食環境の調査から、除去ソリューションまで一気通貫にご提案
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吸着剤モジュール



東京：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2 末広ビル4F 
TEL(03)6284-2740 FAX(03)6284-2741

名古屋：〒492-8501 愛知県稲沢市下津下町東5-1
TEL(0587)24-1230 FAX(0587)24-1388

近畿：〒607-8232 京都市山科区勧修寺福岡町270 
TEL(075)581-7175 FAX(075)593-9447

九 州：〒802-0003 北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル6F
TEL(093)922-1346  FAX(093)922-1373

https://www.toho.yoshida-elec.com
京都事業所：〒607-8232 京都市山科区勧修寺福岡町270

電話受付時間 平日9:00〜17:00
Ver 1.0 2022.4 ★記載内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

営業拠点

石油化学工場 地熱発電所

ご利⽤シーン

下⽔処理場

除去方法

試験開始濃度︓3.4ppm 試験終了濃度︓0.0ppm テスト容積︓1㎥


